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改訂履歴 

日付 改訂内容 

2014/05/07 初版 

2015/07/27 タンクユニット外観図追加 

2016/06/02 レーザーパワーを 1～1.2W に訂正 

2016/06/02 リコーターを真空リコーターに訂正 

2016/09/08 設置環境温度の表記を変更 

2021/07/28 ユニバーサルフォントへ変更 

設置環境表現改善 

装置コントローラ OS を IOT 版 Windows10（64bit）に変更 

ビームパワー制御、位置制御記述追加 

設置床強度誤記を 500kg/㎡以上に訂正 

付属品にドレンホース追加 

設定オプション追加 

外観図にロングポールシグナルタワー（OP）取付時の地上高※追記 
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１ 概要 

本機は外部で作成されたスライスデータ形式を基にレーザー光と光硬化性樹脂を用いて 3 次元

モデルを造形する装置です。 

本装置はクラス 4 のレーザーを使用するため、レーザービームに対する注意が必要です。 

 

 

２ 特徴 

BA-30 で実績のあるデジタル式のガルバノスキャナーを採用し、従来の光造形装置と比較し

精度の安定性が向上しました。 

 

 

３ 仕様 

装置サイズ 幅  ： 1900mm    奥行き ： 1280mm  

高さ ： 2035mm（造形高さ 300mm,400mm 時） 

      2135mm（造形高さ 500mm 時） 

装置重量 1300Kg（レジン重量含まず）  

ユーティリティ 1Φ AC100V±10％ 25A 

ケーブル長 5m M5 圧着端子処理 

消費電力 2.0KW 

設置環境 温度 ： 24±3 度、温度勾配 1 度/時 

湿度 ： 60％RH 以下（結露のないこと） 

造形サイズ 描画エリア  ： 650mm×850mm 

造形高さ  ： 300mm／400mm／500mm（選択） 

最小積層厚 ： 50um 

タンク 容量  造形高さ 300mm 用タンク ： 330ℓ 

     造形高さ 400mm 用タンク ： 410ℓ 

     造形高さ 500mm 用タンク ： 490ℓ 

温度調節機能付き 室温～+40 度 ヒータ 1.4KW 

樹脂液面高さ フロートによる自動液面高さ調整 

※ フロートは造形高さ毎のタンクに対応するものを使用 

液面高さ精度 ： 0～-20um （樹脂等の条件により変化） 

描
画
ビ
ー
ム

 

種類 
固体パルスレーザー 波長 355nm クラス４ 

発振器定格パワー ： 1W 

ビーム 

スポット径  ： 80um～600um 1um 単位で可変 

パワー制御  ： AOM レス（Q スイッチ） 

位置制御   ： デジタル式ガルバノスキャナー 

位置精度   ： ±100um（造形範囲内 121 カ所測定） 
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エ
レ
ベ
ー
タ

 
昇降ユニット 

最小移動ピッチ      ： 50um 

ピッチ送り精度      ： ±15um（50um 移動時） 

繰り返し位置決め精度 ： ±15um 

ワークプレート 
サイズ ： 670mm×870mm 

平面度 ： ±0.2mm（造形物形成範囲） 

リコーター 真空リコーター 

装置コントローラ OS ： Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 

(64bit) 

外部インターフェース ： Gigabit Ethernet、USB2.0 

 

 

４ 設置環境条件 

１） 温度  装置のシーズニング時間＝１２時間以上 

（以下の温度条件に１２時間以上装置をなじませていること） 

設置環境温度２１℃～２７℃ 

２） 湿度  60％以下 

３） 設置床強度 500kg／㎡以上 

４） 振動  3cm／sec＾2 以下 

液面に振動がないこと 

５） ゴミ  出来る限り埃・ゴミが少ないこと 

６） 照明  装置周囲は紫外線の放出されない照明器具を使用すること 

７） 管理区域 レーザーの管理区域として設定すること 

本装置はクラス 4 のレーザーを使用するため、レーザービームに対し

注意すること。装置はレーザー光が外部に漏れない構造の外装により

装置全体としてはクラス 1 を確保する。 

 

 

５ 付属品 

１） 装置設置用フットプレート 6 枚 

   ２） ドレンホース（1ｍ） 1 本 

 

 

６ 設定オプション 

１） 樹脂補充用サブタンクユニット 

２） トラッシュトレー 

３） 標準シグナルタワー（Φ40 3 色（R/Y/G）LED 表示灯） 

４） ロングポールシグナルタワー（Φ40 3 色（R/Y/G）LED 表示灯）  
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７ 設置スペース 

装置を置くスペースについては下図を参照してメンテナンススペースを確保ください。 
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８ 外観図 

１）装置外観図 
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２）タンクユニット外観図 
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